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摘要(译)

通过将玻璃基板插入磁铁和由磁性材料制成的荫罩之间，将玻璃基板和
荫罩紧紧地放在一起。通过在阴影掩模中的开口部分从蒸发源在玻璃基
板的表面上沉积有机EL材料来执行有机EL器件的图案形成。已经在面向
玻璃基板的荫罩表面上进行了粗化处理。这抑制了蒸发处理期间荫罩对
基板表面的损坏。
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